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(54) Diise zur selbstzentrierenden Beschichtung strangformiger Giiter

(57) Diise zur selbstzentrierenden Beschichtung strangférmiger Giiter, insbesondere von Wickeldrahten oder Glasfasern

zur Informationsiibertragung. Aufgabe der Erfindung ist es, eine Dise zur selbstzentrierenden Beschichtung strangférmiger

Giiter zu schaffen, die mit geringen radialen Kréften eine prézise Zentrierung und somit eine qualitatsgerechte Beschichtung

bei vertikalem nach unten gerichtetem Durchlauf ermdglicht. Die Aufgabe wird bei einer Diise mit einer zentrischen nach

unten sich konisch verjingenden Bohrung erfindungsgemé® dadurch gel8st, daf sich die konische Bohrung (4) bis auf einen .
Durchmesser verjiingt, der nur wenig gréRer als das strangférmige Gut ist und der sich daran anschiieBende Teil der

Bohrung (4} als schlanker Diffusor {(5) ausgebildet ist. Figur
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Diise zur selbstzentrierenden Beschichtung strangformiger Giter

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Diise zur selbstzentrierenden Be-
schichtung von strangformigen Gltern, insbesondere von Wickel-
drdhten oder Lichtwellenleitern zur Informationsibertragung.

Charakteristik der bekannten technischen Ldsungen

Zur Erreichung hoher optischer Leistungen bei Glasfasern fir

die Informationsilibertragung ist es erfordelich,_die Primadrbe-—
schichtung der Glasfasern mit einer hochstméglichen Konzentri-
zitdt zu fertigen. Es werden Zentriergenauigkeiten im Mikrome-
terbereich gefordert, die in der Praxis nur schwer erfiillbar
sind.BEs gibt aufwendige MeBeinrichtungen, die die Exentrizi-

tédt der Beschichtung erfassen und Uber Regelorgane die Beschich-
tungseinheit verschieben, so daB die Faserachse in Deckung mit
der Achse der Beschichtungseinheit gebracht‘wirdo '

Es gibt auch selbstzentrierende Diisen mit einer konischen Boh-
rung, bei denen aufgrund radialer Xréfte innerhaldb der Strimung
eine zentrierende Kraft auf die Faser wirkt. Um diese zentrie-
rende Kraft zu vergroBern, 1st aus der DD-PS 212 656 eine Doppel-.
diise bekannt, bel der 2 Disen, die hintereinander angeordnet sind,
eine moglichst genaue Justierung erzielen sollen: Die Fertigung
derartiger Disen verlangt jedoch eine hohe Prdzision, die nur

mit hohem Aufwand zu realisieren ist.

Bekannt sind ferner Abstreifer, die auf dem Lack schwimmend an-
geordnet sind, diese haben sich aber nicht durchgesetzt, weil die
Trégheit der Vorrichtungen eine genaue Zentrierung nicht erlaubt.
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7iel der Erfindung

7iel der Erfindung ist die Bereitstellung einer mit relativ ge-
ringem technologischem Aufwend zu fertigenden, sowie einer ho-
hen Genauigkeitsgrad ermdglichenden Diise zur selbstzentrieren-—
den Beschichtung strangformiger Glitera

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt-&ié Aufgabe zugrunde, eine Dise zur selbgt~
zentrierenden Beschichtung strangférmiger Giter zu schaffen,
die mit geringen radialen Kraften eine prézise Zentrierung und

somit eine qualit8tsgerechte Beschichtung bei vertikalem nach
unten gerichtetem Durchlauf ermoglichte

Die Aufgebe wird bei einer Dise mit einer zentrischen nach un-~
ten sich konisch verjiingenden Bohrung erfindungsgendl dadurch
gelost, daB sich die konische Bohrung bis auf einen Durchmesser
verjlingt, der nur weﬁig grﬁﬁer als das strangfoérmige Gut ist
" und der sich daran anschlieB3enden Teil der Bohrung als schlan—
ker Diffusor ausgebildet ists Aufgrund der hydrodynamischen
Strdmungsverhdltnisse in einer konischen Bohrung, die sich in
FlieBrichtung verengt, entstehen radiale Krdfte, die eine zen-
trierende Wirkung auf die Faser ausiiben. Die radialen Krafte
. steigen mit kleiner werdendem Spalt zwischen Faser und Bohrungs-
wand. Wegen der gewlnschten Beschichtungsdicke darf jedoch der
Spalt zwischen.nger'und Bohrung einen bestimmten Wert nicht
‘unterschreiten, so dal die Zentrierkradfte begrenzt bleiben,
Diese Krifte werden durch unsere erfindungsgemdBe Losung we-
sentlich erhoht.

Ausfﬁhruhgsbeispiel

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfihrungsbeispiel
' ndher erliutert werden. Die zugehdrige Zeichnung zeigt ein
Beschichtungsbad flir Lichtwellenlelter.

Die auf ihren Nenndurchmesser gezogene Faser 1 tritt in ein
oben offenes Beschichtungsbad ein, In einem Grundkdrper 2
sitzt eine Beschichtungsdiise 3 mit einer konischen Bohrung 4,
in der die Faser 1 infolge der hydrodynamischen Stromungs-—
verh&ltnisse mit ihren radialen Kraftkomponenten eine Aus—
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richtung zur Achsmitte erh&lt. An die konische Bohrung 4
schlieBt sich ein Diffusor 5 an.

Um bel einer 125/um Faser auf eine Schichtdicke von 60 ,um

zu kommen wurden vorteilhafterweise flr d = 150/um,

D= BOO/um und 1 = 2 mm gewdhlts Dabel betrégt der Konuswinkel
des Diffusors - 4,29 O,vwddurch sich glinstige Stromungsverhdlt-
nisse im Diffusor ergeben. -
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Erfindungsanspruch

1, Dise zur selbstzentrierenden Beschichtung strangformiger
Gliter, insbesondere von Wickeldrdhten oder Lichtwellenlei-
tern, mit einer zentrischen nach unten sich konisch ver-
jlingenden Bohrung, gekennzeichnet dadurch, dafl sich die ko=
nische Bohrung (4)bbis auf einen Durchmesser verjiingt, der
nur wenig gréBer als das strangférmige Gut (1).ist und.der
sich daran anschlieBende Teil der Bohrung (4) als schlanker
Diffusor (5) ausgebildet istes

- Hierzu 1 Blatt Zeichnung -
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